2020
1. nap

Atomspektroszkopiai tanfolyam 1.

9.00-10.30

Spektroszkdpia: a minta és az elektromédgneses sugarzas kozotti
kolcsonhatéds. Atomspektroszképiai modszerek elméleti alapjai (AAS,
ICP-AES, ICP-MS). Mi a kozos benniik, mi a kiilonb6z6? Szabad
atomok eldallitasa. Minta-el0készités atomspektroszkdpiai
modszerekhez. Teljes feltarasok, részleges kioldasok.

10.45-12.15

Az atomabszorpcids spektrometria kiillonb6z6 atomizécids technikai
(Iangatomizdacid, elektrotermikus atomiz4cid, atomizacid
hidridfejlesztéssel) Hg meghatarozasa hideggdzos AAS modszerrel.

13.15-14.45

Atomabszorpcios késziilékek felépitése. Egy €s kétsugaras késziilékek.
Kiilonboz6 hattérkorrekcios technikak alkalmazasa (kétvonalas
modszer; deutérium lampas; Zeeman hatdson alapuld; Smith-Hieftje
féle hattérkorrekcid). Atomabszorpci6 tiregkatéd 1dmpakkal ; folytonos
fényforras alkalmazasdval (LS-AAS; CS-AAS).

15.00-16.30

Léangban lejatszodo folyamatok és matrixhatdsok targyalésa.
Kiilonbozd langok alkalmazéasa. Kénnyen ionizdl6dé elemek hatdsdnak
(EIEE) vizsgdlata és kikiiszobolése. Termostabil vegyiiletek okozta
matrixhatasok és kikiiszobolési lehetdségeik.

2. nap

9.00-10.30

Méddszerfejlesztés elektrotermikus atomabszorpcidndl (széritas,
hokezelés, atomizacio és tisztitas). Matrixmodositok alkalmazasa
ETA-AAS-nél.

Kiilonbozd hidridfejlesztéses modszerek. Hidridfejlesztés szakaszos ill.
folyamatos berendezéssel. Matrixhat4sok €s kikiiszobolési
lehetdségeik. Higany meghatarozas hideggdzos higany meghatdrozdval
€s szilardmintas késziilékekkel.

10.45-12.15

ICP-AES, mint az elemanalitika igdslova. Langfotometria modern
megvaldsitasa. Gerjesztés langban, ill. argonplazdban. Szinképvonalak
felosztdsa (atom, illetve ionvonalak; lagy, illetve kemény vonalak).
Folyamatok az argonplazmdaban (atomizicid, ionizacio, gerjesztés),
szinképvonalak elméleti intenzitdsa.

13.15-14.45

ICP-AES késziilékek felépitése. Klasszikus (szimultdn és szekvencidlis
fotomultiplieres késziilékek; szildrdtest detektoros késziilékek). ICP-
AES technika teljesitményjellemzdi (felbontés, kimutatasi hatar,
hattérekvivalens koncentracid, als6 méréshatdr). Hattér kijelolés redlis
mintdkndl.




15.00-16.30

Kiilonb6z6 mintabeviteli rendszerek (porlasztok, ultrahangos porlaszto,
hidridfejlesztés, egylittelemz6-CMA-MSIS rendszerek).
Radidlis-axialis plazmamegfigyelés. Kiilonboz6 kalibralasi technikak
alkalmazdsa (métrixmentes tartomdnyba higitds; matrix illesztés;
standard addicid; belso standard alkalmazasa).

3. nap
ICP-MS. Mi a hasonlésdg és mi a kiilonbség az ICP-AES és az ICP-
MS kozott?

9.00-10.30 Az ICP-MS legfontosabb 1épései (mintabejuttatds a plazméba és ionok

eldallitasa; ionfokuszalas; ionok szétvalasztasa; detektalds). Interface
feladata; kvadrupdl a tomegspektrométer szlirdje.

10.45-12.15

Mitrixhatasok az ICP-MS-ban (spektrélis zavardsok, tobbatomos
zavardsok, izobdr atfedések). Matrixkomponensek okozta zavarasok.
Kikiiszobolés mddjai (korrekcids egyenletek, mintabevitel modositésa,
hidegplazma alkalmazasa, nagyfelbontdsu késziilékek alkalmazdsa).
Utkozési és/vagy reakciéeelldk alkalmazdsa. Nem-spektroszkopiai
matrixhatasok. Kalibralasi technikak. Belso standard alkalmazésa.

13.15-14.45

Specidlis mintabevitel: 1ézerablaciés mérések (LA-ICP-MS).

Csatolt technikdk: HPLC-ICP-MS. Arzén specidcids vizsgalatok.
Elelmiszer analitika.

Mindségbiztositasi kérdések az atomspektroszkopidban. Mérések
validélasa.

Kiilonboz6 atomspektroszkopiai mdodszerek dsszehasonlitdsa (ar,
kimutatasi hatdrok, elemzési kapacitds, dinamikus mérési tartomény).

15.00-16.30

A résztvevok kérdéseinek megvitatasa, kerekasztal beszélgetés




